
Примітка:  Поля   КР   і   РГР  :  верхнє значення  -  кількість робіт,  нижнє значення   -  їх сумарна тривалість.
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НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
"ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА"

• - аудиторні заняття, СК - семестровий контроль, Х - виробнича практика або за темою КР,  О – навчальна практика, СП - суцільне
проектування, ІІ - виконання атестаційної роботи, // - захист атестаційної роботи, КЕ - кваліфікаційний екзамен, = - канікули,
@ - індивідуальна робота зі студентами, СС - сесія заочників,  КТ1 - кількість тижнів аудиторного навчання осіннього семестру, КТ2 -
кількість тижнів аудиторного навчання весняного семестру.

Умовні позначення:
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1 2
115 НПЕ156030903Екз18 Моделі явищ перенесення

0

1 2
115 НПЕ156030903Екз29 Сучасні можливості дифрактометричних методів

дослідження матеріалів 0

4545180
1.1.2. ЦИКЛ ДИСЦИПЛІН, ЩО ФОРМУЮТЬ
ФАХОВІ КОМПЕТЕНТНОСТІ 9 270 90

1 2
115 ОМП1590301204Екз23 Аналітичні та чисельні методи досліджень

0

1 2
115 КФ1590301204Екз12 Філософія і методологія науки

0

4 4
60 ІМ60601204Зал11 Іноземна мова для академічних цілей

0

4 4
60 ІМ60601204Екз24 Іноземна мова для академічних цілей

0

2 2
30 НПЕ, ФОТ6030903Зал2ПП7 Педагогічний практикум

0

1 2
115 МО1590301204Зал36 Академічне підприємництво

0

1 2
115 ПСУ1590301204Екз25 Професійна педагогіка

0

21060540
1.1.1. ЦИКЛ ДИСЦИПЛІН, ЩО ФОРМУЮТЬ
ЗАГАЛЬНОНАУКОВІ КОМПЕТЕНТНОСТІ ТА УНІВ 27 810 270

255105720
1.1.  ОБОВ'ЯЗКОВІ  НАВЧАЛЬНІ  ДИСЦИПЛІНИ

36 1080 360

3001201020
1.  СПІЛЬНІ  ДИСЦИПЛІНИ  СПЕЦІАЛЬНОСТІ

48 1440 420

3001201020
ВСЬОГО  ДЛЯ  СПЕЦІАЛЬНОСТІ:

48 1440 420

255105720
ОБОВ'ЯЗКОВІ  НАВЧАЛЬНІ  ДИСЦИПЛІНИ
СПЕЦІАЛЬНОСТІ: 36 1080 360

4515300
ВИБІРКОВІ  НАВЧАЛЬНІ  ДИСЦИПЛІНИ
СПЕЦІАЛЬНОСТІ: 12 360 60

Копія
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Всього годин 330 540 300 270 1440

Всього годин аудиторних за тиждень 8,00 12,00 6,00 6,00 32

Всього годин лекцій за тиждень 2,00 3,00 2,00 3,00 10

Всього годин практичних за тиждень 6,00 9,00 4,00 3,00 22

Всього годин лабораторних за тиждень 0 0 0 0

9.153 Мікро- та наносистемна техніка

Заліків всього 1 1 2 1 5

Кредитів всього за планом 11 18 10 9 48

Іспитів всього 2 4 1 1 8

Практикум у виділених тижнях за планом (кредити)

Розподіл по семестрах 1 сем. 2 сем. 3 сем. 4 сем. 5 сем. 6 сем. 7 сем. 8 сем. Всього

1 2
115 КППД156030903Зал422 Дисципліна вільного вибору аспіранта

0

151560
1.2.1. ЦИКЛ ДИСЦИПЛІН, ЩО ФОРМУЮТЬ
ЗАГАЛЬНОНАУКОВІ КОМПЕТЕНТНОСТІ ТА УНІВ 3 90 30

151560
1.3. ДИСЦИПЛІНИ ВІЛЬНОГО ВИБОРУ
АСПІРАНТА 3 90 30

1 2
115 ФОТ156030903Екз421 2.4 Плазмоніка

0

1 2
115 НПЕ156030903Екз420 2.3 Перетворювальні прилади на основі

напівпровідникових та діелектричних матеріалів і ге 0

1 2
115 ФОТ156030903Екз419 2.2 Основи фотоніки

0

1 2
115 НПЕ156030903Екз418 2.1 Методи синтезу функціональних матеріалів

електроніки 0

2 4
2 КППД1801806Екз417 2.  Дисципліни для вибору

0

2 2
30 ІДП6030903Зал316 1.5 Риторика

0

1 2
115 ММП, ПЗ156030903Зал315 1.4 Технологія оформлення грантових заявок та

патентних прав 0

1 2
115 ІСМ, МО156030903Зал314 1.3 Управління науковими проектами

0

1 2
115 ТПП156030903Зал313 1.2 Психологія творчості та винахідництва

0

2 2
30 ІМ6030903Зал312 1.1 Ділова іноземна  мова

0

2 2
30 КГСД6030903Зал311 1.  Дисципліни для вибору

0

30240
1.2.5. НАВЧАЛЬНІ  ДИСЦИПЛІНИ ІНШИХ
ОСВІТНІХ ПРОГРАМ 9 270 30

30240
1.2.  ДИСЦИПЛІНИ  ЗА  ВИБОРОМ  СТУДЕНТА

9 270 30

1 2
115 НПЕ156030903Екз310 Прилади на основі МОН структур в мікро- і

наноелектроніці 0

Таблиця підсумків по семестрах навчального плану

(без дисциплін циклу фізично-рекреаційного та факультативного типу)

Примітка: Всі заліки диференційовані

Поля   КР   і   РГР  :  верхнє значення  -  кількість робіт,  нижнє значення   -  їх сумарна тривалість.


